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一种井盖铸造抛光辅助装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种井盖铸造抛光辅助

装置，包括抛光室、置物台、打磨组件和抛光组

件，所述抛光室呈中空腔体设置，所述置物台设

于抛光室一侧，所述抛光室靠近置物台的一侧设

有进料口，所述置物台上设有推动液压杆，所述

推动液压杆设于置物台远离抛光室的一端，所述

抛光室内设有第一升降液压杆和第二升降液压

杆，所述第一升降液压杆与第二升降液压杆对称

设于抛光室内。本实用新型属于井盖铸造技术领

域，具体是提供了一种抛光电机带动抛光传动带

传动，传动带带动抛光滚筒对井盖抛光，夹持件

方便夹紧井盖，升降液压杆便于将井盖推动到打

磨片下，推动液压杆方便推动井盖到抛光腔，吸

尘机构便于吸取抛光腔内产生的粉尘的井盖铸

造抛光辅助装置。
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1.一种井盖铸造抛光辅助装置，其特征在于：包括抛光室、置物台、打磨组件和抛光组

件，所述抛光室呈中空腔体设置，所述置物台设于抛光室一侧，所述抛光室靠近置物台的一

侧设有进料口，所述置物台上设有推动液压杆，所述推动液压杆设于置物台远离抛光室的

一端，所述抛光室内设有第一升降液压杆和第二升降液压杆，所述第一升降液压杆与第二

升降液压杆对称设于抛光室内，所述第一升降液压杆和第二升降液压杆上方设有夹持件，

所述夹持件呈C形设置，所述夹持件之间设有打磨台，所述打磨组件设于抛光室内，所述打

磨组件包括打磨电机、打磨转轴和打磨片，所述打磨电机设于抛光室上方，所述打磨转轴转

动设于打磨电机的输出端，所述打磨转轴贯通抛光室顶壁设于抛光室内，所述打磨片设于

打磨转轴远离打磨电机的一端，所述打磨片设于打磨台正上方，所述抛光组件设于打磨台

一侧，所述抛光组件包括第一传送带、第二传送带、抛光电机、第一主动滚轮、第一从动滚

轮、第二主动滚轮、第二从动滚轮、主动转轴、从动转轴、抛光滚轴和抛光滚筒，所述第一传

送带与第二传送带对称设于打磨台两侧，所述抛光电机设于抛光室侧壁，所述第一主动滚

轮设于抛光电机的输出端，所述第一从动滚轮与第一主动滚轮对称设于第一传送带两端，

所述第二主动滚轮与第一主动滚轮对称设于抛光室两端，所述第二从动滚轮与第二主动滚

轮对称设于第二传送带两端，所述主动转轴设于第一从动滚轮与第二主动滚轮之间，所述

从动转轴设于第一从动滚轮和第二从动滚轮之间，所述第一传送带设于第一主动滚轮与第

一从动滚轮之间，所述第二传送带设于第二主动滚轮与第二从动滚轮之间，所述第一传送

带和第二传送带上方设有连接台，所述抛光滚轴设于连接台之间，所述抛光滚筒转动套接

设于抛光滚轴上。

2.根据权利要求1所述的一种井盖铸造抛光辅助装置，其特征在于：所述抛光室底部设

有吸尘装置，所述吸尘装置包括吸尘口、吸尘腔、吸尘电机、吸尘风扇和杂物收集盒，所述吸

尘口设于打磨台下方，所述吸尘口呈喇叭状设置，所述吸尘腔与吸尘口相连且设于吸尘口

下方，所述吸尘电机设于吸尘腔内，所述吸尘风扇设于吸尘电机的输出端，所述杂物收集盒

抽拉设于吸尘腔内，所述杂物收集盒设于吸尘风扇一侧且设于吸风口下方，所述杂物收集

盒呈上端开口的中空腔体设置。

3.根据权利要求1所述的一种井盖铸造抛光辅助装置，其特征在于：所述抛光室侧壁设

有照明灯，所述打磨片一侧设有扬灰风扇，所述扬灰风扇设于抛光室侧壁。

4.根据权利要求1所述的一种井盖铸造抛光辅助装置，其特征在于：所述夹持件上方设

有夹紧螺栓，所述夹紧螺栓贯通夹持件顶壁且转动设于夹持件内，所述夹紧螺栓与夹持件

顶壁螺纹啮合。

5.根据权利要求2所述的一种井盖铸造抛光辅助装置，其特征在于：所述吸尘口上方设

有过滤板，所述吸尘风扇与杂物收集盒之间设有过滤网。

6.根据权利要求1所述的一种井盖铸造抛光辅助装置，其特征在于：所述抛光室的侧壁

设有第一限位开关和第二限位开关，所述第一限位开关和第二限位开关对称设于第一传送

带的两端。

7.根据权利要求1所述的一种井盖铸造抛光辅助装置，其特征在于：所述置物台顶壁设

有压力传感器，所述压力传感器设于推动液压杆的一侧，所述置物台内设有PLC控制器，所

述置物台外侧壁设有触控屏。
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一种井盖铸造抛光辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于井盖铸造技术领域，具体是指一种井盖铸造抛光辅助装置。

背景技术

[0002] 随着科技的飞速发展，城市建设也日新月异，城市道路下的管道系统也越来越复

杂，难免会在道路中建设一些井口方便排放道路中的积水，井盖就是用于遮盖道路上的井

口，防止人或物体坠落，为了不妨碍道路上车辆与行人来往，井盖铸造时需要对成品井盖打

磨抛光保证井盖表面平整光滑，现有的井盖抛光装置抛光步骤不够精细，粗抛细抛无法一

起实现，抛光过程容易产生大量不便打理的废料，所以急需一种新型井盖抛光设备解决上

述难题。

实用新型内容

[0003] 为解决上述现有难题，本实用新型提供了一种抛光电机带动抛光传动带传动，传

动带带动抛光滚筒对井盖抛光，夹持件方便夹紧井盖，升降液压杆便于将井盖推动到打磨

片下，推动液压杆方便推动井盖到抛光腔，吸尘机构便于吸取抛光腔内产生的粉尘的井盖

铸造抛光辅助装置。

[0004] 本实用新型采取的技术方案如下：本实用新型一种井盖铸造抛光辅助装置，包括

抛光室、置物台、打磨组件和抛光组件，所述抛光室呈中空腔体设置，所述置物台设于抛光

室一侧，所述抛光室靠近置物台的一侧设有进料口，所述置物台上设有推动液压杆，所述推

动液压杆设于置物台远离抛光室的一端，所述抛光室内设有第一升降液压杆和第二升降液

压杆，所述第一升降液压杆与第二升降液压杆对称设于抛光室内，所述第一升降液压杆和

第二升降液压杆上方设有夹持件，所述夹持件呈C形设置，所述夹持件之间设有打磨台，推

动液压杆将置物台上的井盖推动到夹持件内，第一升降液压杆和第二升降液压杆带动打磨

台和夹持件内的井盖升降，所述打磨组件设于抛光室内，所述打磨组件包括打磨电机、打磨

转轴和打磨片，所述打磨电机设于抛光室上方，所述打磨转轴转动设于打磨电机的输出端，

所述打磨转轴贯通抛光室顶壁设于抛光室内，所述打磨片设于打磨转轴远离打磨电机的一

端，所述打磨片设于打磨台正上方，打磨电机启动带动打磨转轴旋转，打磨转轴带动打磨片

旋转对打磨台上的井盖进行打磨，所述抛光组件设于打磨台一侧，所述抛光组件包括第一

传送带、第二传送带、抛光电机、第一主动滚轮、第一从动滚轮、第二主动滚轮、第二从动滚

轮、主动转轴、从动转轴、抛光滚轴和抛光滚筒，所述第一传送带与第二传送带对称设于打

磨台两侧，所述抛光电机设于抛光室侧壁，所述第一主动滚轮设于抛光电机的输出端，所述

第一从动滚轮与第一主动滚轮对称设于第一传送带两端，所述第二主动滚轮与第一主动滚

轮对称设于抛光室两端，所述第二从动滚轮与第二主动滚轮对称设于第二传送带两端，所

述主动转轴设于第一从动滚轮与第二主动滚轮之间，所述从动转轴设于第一从动滚轮和第

二从动滚轮之间，所述第一传送带设于第一主动滚轮与第一从动滚轮之间，所述第二传送

带设于第二主动滚轮与第二从动滚轮之间，所述第一传送带和第二传送带上方设有连接

说　明　书 1/4 页

3

CN 212420749 U

3



台，所述抛光滚轴设于连接台之间，所述抛光滚筒转动套接设于抛光滚轴上，抛光电机启动

带动第一主动滚轮转动，第一主动滚轮通过传送带第一从动滚轮同步转动，从而第一传送

带传动，第一主动滚轮通过主动转轴带动第二主动滚轮转动，第二主动滚轮转动带动第二

从动滚轮转动，第一从动滚轮与第二从动滚轮通过从动转轴同步转动，从而第二传送带传

动，第一主动滚轮与第二主动滚轮带动第一传送带传动，从而第一传送带传动与第二传送

带同步传动，抛光滚筒随着第一传送带传动与第二传送带对打磨台上的井盖抛光。

[0005] 进一步地，所述抛光室底部设有吸尘装置，所述吸尘装置包括吸尘口、吸尘腔、吸

尘电机、吸尘风扇和杂物收集盒，所述吸尘口设于打磨台下方，所述吸尘口呈喇叭状设置，

所述吸尘腔与吸尘口相连且设于吸尘口下方，所述吸尘电机设于吸尘腔内，所述吸尘风扇

设于吸尘电机的输出端，所述杂物收集盒抽拉设于吸尘腔内，所述杂物收集盒设于吸尘风

扇一侧且设于吸风口下方，所述杂物收集盒呈上端开口的中空腔体设置，吸尘电机启动带

动吸尘风扇旋转形成负压，通过吸尘口将抛光室内的粉尘吸到杂物收集盒内，杂物收集盒

方便清理吸尘装置吸附的粉尘。

[0006] 进一步地，所述抛光室侧壁设有照明灯，照明灯提供光源照亮抛光室，方便用户观

察抛光进程，所述打磨片一侧设有扬灰风扇，所述扬灰风扇设于抛光室侧壁，扬灰风扇便于

将打磨片打磨产生的粉尘吹走。

[0007] 进一步地，所述夹持件上方设有夹紧螺栓，所述夹紧螺栓贯通夹持件顶壁且转动

设于夹持件内，所述夹紧螺栓与夹持件顶壁螺纹啮合，旋拧夹紧螺栓使夹紧螺栓与夹持件

夹紧井盖。

[0008] 进一步地，所述吸尘口上方设有过滤板，过滤板便于防止大颗粒杂物进入吸尘腔，

所述吸尘风扇与杂物收集盒之间设有过滤网，过滤网便于防止粉尘干扰吸尘风扇运行。

[0009] 进一步地，所述抛光室的侧壁设有第一限位开关和第二限位开关，所述第一限位

开关和第二限位开关对称设于第一传送带的两端，第一限位开关和第二限位开关便于限定

传送带带动抛光滚筒的运动范围。

[0010] 进一步地，所述置物台顶壁设有压力传感器，所述压力传感器设于推动液压杆的

一侧，压力传感器便于检测有无井盖放在置物台上，所述置物台内设有PLC控制器，所述置

物台外侧壁设有触控屏。

[0011] 采用上述结构本实用新型取得的有益效果如下：本方案井盖铸造抛光辅助装置推

动液压杆将置物台上的井盖推动到夹持件内，第一升降液压杆和第二升降液压杆带动打磨

台和夹持件内的井盖升降，打磨电机启动打磨转轴旋转，打磨转轴带动打磨片旋转对打磨

台上的井盖进行打磨，抛光电机启动带动主动转轴转动，通过传送带从动转轴同步转动，抛

光滚筒随着传送带运动便于对打磨台上的井盖抛光，吸尘电机启动带动吸尘风扇旋转形成

负压，通过吸尘口将抛光室内的粉尘吸到杂物收集盒内。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种井盖铸造抛光辅助装置结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型一种井盖铸造抛光辅助装置俯视结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型一种井盖铸造抛光辅助装置侧视结构示意图；

[0015] 图4为图1的A部分局部放大图。
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[0016] 其中，1、抛光室，2、置物台，3、打磨组件，4、抛光组件，5、进料口，6、推动液压杆，7、

第一升降液压杆，8、第二升降液压杆，9、夹持件，10、打磨台，11、打磨电机，12、打磨转轴，

13、打磨片，14、第一传送带，15、第二传送带，16、抛光电机，17、第一主动滚轮，18、第一从动

滚轮，19、第二主动滚轮，20、第二从动滚轮，21、主动转轴，22、从动转轴，23、抛光滚轴，24、

抛光滚筒，25、吸尘装置，26、吸尘口，27、吸尘腔，28、吸尘电机，29、吸尘风扇，30、杂物收集

盒，31、照明灯，32、扬灰风扇，33、夹紧螺栓，34、过滤板，35、过滤网，36、第一限位开关，37、

第二限位开关，38、压力传感器，39、PLC控制器，40、触控屏，41、连接台。

具体实施方式

[0017] 下面结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明，本实用新型所述的

技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。

[0018] 以下结合附图，对本实用新型做进一步详细说明。

[0019] 如图1-4所示，本实用新型一种井盖铸造抛光辅助装置，包括抛光室1、置物台2、打

磨组件3和抛光组件4，所述抛光室1呈中空腔体设置，所述置物台2设于抛光室1一侧，所述

抛光室1靠近置物台2的一侧设有进料口5，所述置物台2上设有推动液压杆6，所述推动液压

杆6设于置物台2远离抛光室1的一端，所述抛光室1内设有第一升降液压杆7和第二升降液

压杆8，所述第一升降液压杆7与第二升降液压杆8对称设于抛光室1内，所述第一升降液压

杆7和第二升降液压杆8上方设有夹持件9，所述夹持件9呈C形设置，所述夹持件9之间设有

打磨台10，所述打磨组件3设于抛光室1内，所述打磨组件3包括打磨电机11、打磨转轴12和

打磨片13，所述打磨电机11设于抛光室1上方，所述打磨转轴12转动设于打磨电机11的输出

端，所述打磨转轴12贯通抛光室1顶壁设于抛光室1内，所述打磨片13设于打磨转轴12远离

打磨电机11的一端，所述打磨片13设于打磨台10正上方，所述抛光组件4设于打磨台10一

侧，所述抛光组件4包括第一传送带14、第一传送带15、抛光电机16、第一主动滚轮17、第一

从动滚轮18、第二主动滚轮19、第二从动滚轮20、主动转轴21、从动转轴22、抛光滚轴23和抛

光滚筒24，所述第一传送带14与第一传送带15对称设于打磨台10两侧，所述抛光电机16设

于抛光室1侧壁，所述第一主动滚轮17设于抛光电机16的输出端，所述第一从动滚轮18与第

一主动滚轮17对称设于第一传送带14两端，所述第二主动滚轮19与第一主动滚轮17对称设

于抛光室1两端，所述第二从动滚轮20与第二主动滚轮19对称设于第一传送带15两端，所述

主动转轴21设于第一从动滚轮18与第二主动滚轮19之间，所述从动转轴22设于第一从动滚

轮18和第二从动滚轮20之间，所述第一传送带14设于第一主动滚轮17与第一从动滚轮18之

间，所述第一传送带15设于第二主动滚轮19与第二从动滚轮20之间，所述第一传送带14和

第一传送带15上方设有连接台41，所述抛光滚轴23设于连接台41之间，所述抛光滚筒24转

动套接设于抛光滚轴23上。

[0020] 其中，所述抛光室1底部设有吸尘装置25，所述吸尘装置25包括吸尘口26、吸尘腔

27、吸尘电机28、吸尘风扇29和杂物收集盒30，所述吸尘口26设于打磨台10下方，所述吸尘

口26呈喇叭状设置，所述吸尘腔27与吸尘口26相连且设于吸尘口26下方，所述吸尘电机28

设于吸尘腔27内，所述吸尘风扇29设于吸尘电机28的输出端，所述杂物收集盒30抽拉设于

吸尘腔27内，所述杂物收集盒30设于吸尘风扇29一侧且设于吸风口下方，所述杂物收集盒

30呈上端开口的中空腔体设置，所述抛光室1侧壁设有照明灯31，所述打磨片13一侧设有扬
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灰风扇32，所述扬灰风扇32设于抛光室1侧壁，所述夹持件9上方设有夹紧螺栓33，所述夹紧

螺栓33贯通夹持件9顶壁且转动设于夹持件9内，所述夹紧螺栓33与夹持件9顶壁螺纹啮合，

所述吸尘口26上方设有过滤板34，所述吸尘风扇29与杂物收集盒30之间设有过滤网35，所

述抛光室1的侧壁设有第一限位开关36和第二限位开关37，所述第一限位开关36和第二限

位开关37对称设于第一传送带14的两端，所述置物台2顶壁设有压力传感器38，所述压力传

感器38设于推动液压杆6的一侧，所述置物台2内设有PLC控制器39，所述置物台2外侧壁设

有触控屏40。

[0021] 具体使用时，将井盖放在置物台2上，通过触控屏40发送开始指令，PLC控制器39控

制照明灯31启动，方便用户观察抛光进程，此时压力传感器38检测到有井盖放在置物台2

上，PLC控制器39控制推动液压杆6将置物台2上的井盖通过进料口5推到打磨台10上，旋拧

夹紧螺栓33使夹紧螺栓33与夹持件9夹紧井盖边缘，通过触控屏40发送抛光指令，PLC控制

器39控制第一升降液压杆7和第二升降液压杆8升高，将打磨台10上的井盖与打磨片13接

触，此时PLC控制器39控制打磨电机11启动，打磨电机11带动打磨转轴12旋转，打磨转轴12

带动打磨片13旋转对打磨台10上的井盖进行打磨，若抛光打磨过程中产生了一下金属粉

尘，通过触控屏40发送吸尘指令，PLC控制器39控制扬灰风扇32启动将打磨片13打磨产生的

粉尘吹走，同时PLC控制器39控制吸尘电机28启动，吸尘电机28带动吸尘风扇29旋转形成负

压，通过吸尘口26将抛光室1内的粉尘吸到杂物收集盒30内，打磨结束后PLC控制器39控制

打磨电机11停止工作，同时控制第一升降液压杆7和第二升降液压杆8下降，当打磨台10下

降到最低位置时，PLC控制器39控制抛光电机16正转，抛光电机16正转带动第一主动滚轮17

转动，第一主动滚轮17通过传送带第一从动滚轮18同步转动，从而第一传送带14传动，第一

主动滚轮17通过主动转轴21带动第二主动滚轮19转动，第二主动滚轮19转动带动第二从动

滚轮20转动，第一从动滚轮18与第二从动滚轮20通过从动转轴22同步转动，从而第一传送

带15传动，第一主动滚轮17与第二主动滚轮19带动第一传送带14传动，从而第一传送带14

传动与第一传送带15同步传动，抛光滚筒24随着第一传送带14传动与第一传送带15对打磨

台10上的井盖抛光，当连接台41触碰到限位开关一的时候PLC控制器39控制抛光电机16反

转，抛光筒往复运动对井盖抛光，当对井盖抛光加工结束后，通过触控屏40发送结束指令，

PLC控制器39控制所有设备停止工作，此时旋拧夹紧螺栓33使夹紧螺栓33与夹持件9松开井

盖，再将井盖取出即可。

[0022] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示

的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的

普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与

该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。
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